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Technische Daten  
Leistungsmerkmale

Leica M50 Leica M60 Leica M80 

Optische Daten

Zoom 5 : 1 manuell, Stufenwechsler 6 : 1 manuell, Zoom 8 : 1 manuell, Zoom

Daten mit Standardoptik 
(Objektiv 1 /Okulare 10 ) 
– Zoombereich  
– Auflösung 
– Arbeitsabstand 
– Objektfeld

 
 
fünfstufig: 6.3×, 10×, 16×, 25×, 40×
225 Lp/mm
89.6 mm (Achromat 1×)

 5.75 mm – 36.5 mm

 
 
6.3× – 40× 
225 Lp/mm
89.6 mm (Achromat 1×) 

 5.75 mm – 36.5 mm

 
 
7.5× – 60× 
309 Lp/mm
83.4 mm (Plan 1×) 

 3.8 mm – 30.7 mm

Maximalwerte  
(gemäß Optikkombination) 
– Vergrößerung  
– Auflösung 
– sichtbare Strukturbreite 
– numerische Apertur 
– Objektfeld

 
320× 
450 Lp/mm  
1.11 μm 
0.15 

 116.8 mm 

 
320× 
450 Lp/mm  
1.11 μm 
0.15 

 116.8 mm 

 
480× 
618 Lp/mm  
0.81 μm 
0.206 

 98 mm 

Arbeitsabstände 303 mm (Achromat 0.32×) 
188.5 mm (Achromat 0.5×) 
148 mm (Achromat 0.63×) 
114 mm (Achromat 0.8×) 
89.6 mm (Achromat 1×) 
65.5 mm (Achromat 1.25×) 
46 mm (Achromat 1.6×) 
27.4 mm (Achromat 2.0×) 
106.9 mm (Plan 0.8×)
83.4 mm (Plan 1.0×)
41.5 mm (Plan 1.6×)

303 mm (Achromat 0.32×) 
188.5 mm (Achromat 0.5×) 
148 mm (Achromat 0.63×) 
114 mm (Achromat 0.8×) 
89.6 mm (Achromat 1×) 
65.5 mm (Achromat 1.25×) 
46 mm (Achromat 1.6×) 
27.4 mm (Achromat 2.0×) 
106.9 mm (Plan 0.8×)
83.4 mm (Plan 1.0×)
41.5 mm (Plan 1.6×)

303 mm (Achromat 0.32×) 
188.5 mm (Achromat 0.5×) 
148 mm (Achromat 0.63×) 
114 mm (Achromat 0.8×) 
89.6 mm (Achromat 1×) 
65.5 mm (Achromat 1.25×) 
46 mm (Achromat 1.6×) 
27.4 mm (Achromat 2.0×) 
106.9 mm (Plan 0.8×)
83.4 mm (Plan 1.0×)
41.5 mm (Plan 1.6×)

Optikträger

Konstruktionsprinzip Mehrfachschichtvergütetes Optiksystem mit 2 parallelen Strahlengängen und 1 Hauptobjektiv (CMO), bleifrei

Spezifischer Oberflächen-
widerstand (Gehäuse)

2×1011 /mm2  
Entladezeit < 2 Sekunden 
von 1000 V auf 100 V

2×1011 /mm2  
Entladezeit < 2 Sekunden 
von 1000 V auf 100 V

2×1011 /mm2  
Entladezeit < 2 Sekunden 
von 1000 V auf 100 V

Einschaltbare Zoomrastungen – 7 einschaltbare Positionen,  
für repetitive Aufgaben 

8 einschaltbare Positionen,  
für repetitive Aufgaben 
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Leica M50 Leica M60 Leica M80

Zubehör

Standardobjektiv Achromat 1 Achromat 1 Plan 1

Zusätzliche Objektive Achromat: 0.32×, 0.5×, 0.63×, 0.8×, 1×, 1.25×, 1.6×, 2×
Plan: 0.8×, 1×, 1.6×

Binokulartuben, Ergonomie Diverse ErgoModule®, ErgoTubus® mit variablem Einblickwinkel 10° – 50°

Augenabstand variabel

Weitwinkel-Brillenträgerokulare 0 , 16 , 25 , 40 mit wechselbaren Augenmuscheln & Rastung

Modulsystem

Leica M50, M60 und M80

Stative, Beleuchtungen

Durchlichtstative für Hellfeld, für Hell- und Dunkelfeld, Hochleistungsbasis: Hellfeld, einseitiges Dunkelfeld,  
mit Rottermann Kontrast und CCIC

Auflichtstativ Auflichtbasis mit Schwarz-Weiß-Tischeinsatz und Antishock™-Füßen

Tische Gleittisch, Heiztische MATS, Kugeltisch, Polarisationsdrehtisch Leica IsoPro™ Kreuztisch  
(manuell und motorisiert)

Beleuchtungen Kaltlichtquellen, LED3000 NVI™, LED3000 RL, LED5000 CXI™, LED5000 MCI™, KL200 LED

Diverses Zubehör

Fotografie, Video Digitale Bildaufnahmesysteme von Leica, diverse Kameravarianten (z.B. integriert IC 80 HD oder 
extern DFC295), diverse Adapter für handelsübliche Analog- und Digitalkameras

Bildarchivierung, 
Bildbearbeitung

Leica Application Suite (LAS), bestehend aus Basisprogramm und diversen Zusatzmodulen

Messstrichplatten für Längenmessungen und Auszählungen

Zeichentubus für Rechts- und Linkshänder

Diskussionstubus für Schulung  
für zwei Beobachter

für zwei Beobachter
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Optische Daten Leica M50 / M60

Objektive Achr. 0.32× Achr. 0.5× Achr. 0.63× Achr.  
0.8×

Plan 
0.8×

Achr. 
1.0×

Plan 
1.0×

Achr. 1.25× Achr. 
1.6×

Plan 
1.6×

Achr. 2.0×

Arbeitsabstand  303 mm 188.5 mm 148.2 mm 114 
mm

107 
mm 

89.6 
mm 

83.4 
mm 

65.5 mm 46 
mm 

41.5 
mm 

27.4 mm 

Okular Vergr.-
stufe

Tot.-
Vergr.
 ×

Obj.-
Feld

 

Tot.-
Vergr.
 ×

Obj.-
Feld

Tot.-
Vergr.
 ×

Obj.-
Feld

Tot.-
Vergr.
 ×

Obj.-
Feld

 

Tot.-
Vergr.
 ×

Obj.-
Feld

 

Tot.-
Vergr.
 ×

Obj.-
Feld

 

Tot.-
Vergr.
 ×

Obj.-
Feld

Tot.-
Vergr.
 ×

Obj.-
Feld

 

10× / 23B

0.63 1.97 116.8 3.15 73 3.94 58.4 5.04 45.6 6.3 36.5 7.88 29.2 10.1 22.8 12.6 18.3
1.0 3.13 73.6 5 46 6.25 36.8 8 28.8 10 23 12.5 18.4 16 14.4 20 11.5

1.6 5 46 8 28.8 10 23 12.8 18 16 14.4 20 11.5 25.6 8.98 32 7.19

2.5 7.81 29.4 12.5 18.4 15.6 14.7 20 11.5 25 9.2 31.3 7.36 40 5.75 50 4.6

4.0 12.5 18.4 20 11.5 25 9.2 32 7.19 40 5.75 50 4.6 64 3.59 80 2.88

16× / 15B

0.63 3.15 76.2 5.04 47.6 6.3 38.1 8.06 29.8 10.1 23.8 12.6 19 16.1 14.9 20.2 11.9
1.0 5 48 8 30 10 24 12.8 18.8 16 15 20 12 25.6 9.38 32 7.5

1.6 8 30 12.8 18.8 16 15 20.5 11.7 25.6 9.38 32 7.5 41 5.86 51.2 4.69

2.5 12.5 19.2 20 12 25 9.6 32 7.5 40 6 50 4.8 64 3.75 80 3

4.0 20 12 32 7.5 40 6 51.2 4.69 64 3.75 80 3 102 2.34 128 1.88

25× / 10B

0.63 4.92 50.8 7.88 31.7 9.84 25.4 12.6 19.8 15.8 15.9 19.7 12.7 25.2 9.92 31.5 7.94
1.0 7.81 32 12.5 20 15.6 16 20 12.5 25 10 31.3 8 40 6.25 50 5

1.6 12.5 20 20 12.5 25 10 32 7.81 40 6.25 50 5 64 3.91 80 3.13

2.5 19.5 12.8 31.3 8 39.1 6.4 50 5 62.5 4 78.1 3.2 100 2.5 125 2

4.0 31.3 8 50 5 62.5 4 80 3.13 100 2.5 125 2 160 1.56 200 1.25

40× / 6B

0.63 7.88 30.5 12.6 19 15.8 15.2 20.2 11.9 25.2 9.52 31.5 7.62 40.3 5.95 50.4 4.76
1.0 12.5 19.2 20 12 25 9.6 32 7.5 40 6 50 4.8 64 3.75 80 3

1.6 20 12 32 7.5 40 6 51.2 4.69 64 3.75 80 3 102 2.34 128 1.88

2.5 31.3 7.68 50 4.8 62.5 3.84 80 3 100 2.4 125 1.92 160 1.5 200 1.2

4.0 50 4.8 80 3 100 2.4 128 1.88 160 1.5 200 1.2 256 0.938 320 0.75
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Optische Daten Leica M80

Objektive Achr. 0.32× Achr. 0.5× Achr. 0.63× Achr. 
0.8×

Plan 
0.8×

Achr. 
1.0×

Plan 
1.0×

Achr. 1.25× Achr. 
1.6×

Plan 
1.6×

Achr. 2.0×

Arbeitsabstand  303 mm  188.5 mm  148.2 mm 114 
mm

107 
mm

89.6 
mm

83.4 
mm

 65.5 mm 46 
mm

41.5 
mm

 27.4 mm

Okular Zoom-
stellung

Tot.-
Vergr.
 ×

Obj.-
Feld

 

Tot.-
Vergr.
 ×

Obj.-
Feld

Tot.-
Vergr.
 ×

Obj.-
Feld

Tot.-
Vergr.
 ×

Obj.-
Feld

 

Tot.-
Vergr.
 ×

Obj.-
Feld

 

Tot.-
Vergr.
 ×

Obj.-
Feld

 

Tot.-
Vergr.
 ×

Obj.-
Feld

 

Tot.-
Vergr.
 ×

Obj.-
Feld

 

10× / 23B

0.75 2.34 98.1 3.75 61.3 4.69 49.1 6.0 38.3 7.5 30.7 9.38 24.5 12.0 19.2 15.0 15.3
1.0 3.13 73.6 5.0 46 6.25 36.8 8.0 28.8 10.0 23 12.5 18.4 16.0 14.4 20.0 11.5

1.25 3.91 58.9 6.25 36.8 7.81 29.4 10.0 23 12.5 18.4 15.6 14.7 20.0 11.5 25.0 9.2

1.6 5.0 46 8.0 28.8 10.0 23 12.8 18 16.0 14.4 20.0 11.5 25.6 8.98 32.0 7.19

2.0 6.25 36.8 10.0 23 12.5 18.4 16.0 14.4 20.0 11.5 25.0 9.2 32.0 7.19 40.0 5.75

2.5 7.81 29.4 12.5 18.4 15.6 14.7 20.0 11.5 25.0 9.2 31.3 7.36 40.0 5.75 50.0 4.6

3.2 10.0 23 16.0 14.4 20.0 11.5 25.6 8.98 32.0 7.19 40.0 5.75 51.2 4.49 64.0 3.59

4.0 12.5 18.4 20.0 11.5 25.0 9.2 32.0 7.19 40.0 5.75 50.0 4.6 64.0 3.59 80.0 2.88

5.0 15.6 14.7 25.0 9.2 31.3 7.36 40.0 5.75 50.0 4.6 62.5 3.68 80.0 2.88 100.0 2.3

6.0 18.8 12.3 30.0 7.67 37.5 6.13 48.0 4.79 60.0 3.83 75.0 3.07 96.0 2.4 120.0 1.92

16× / 15B

0.75 3.75 64 6.0 40 7.5 32 9.6 25 12.0 20 15.0 16 19.2 12.5 24.0 10
1.0 5.0 48 8.0 30 10.0 24 12.8 18.8 16.0 15 20.0 12 25.6 9.38 32.0 7.5

1.25 6.25 38.4 10.0 24 12.5 19.2 16.0 15 20.0 12 25.0 9.6 32.0 7.5 40.0 6

1.6 8.0 30 12.8 18.8 16.0 15 20.5 11.7 25.6 9.38 32.0 7.5 41.0 5.86 51.2 4.69

2.0 10.0 24 16.0 15 20.0 12 25.6 9.38 32.0 7.5 40.0 6 51.2 4.69 64.0 3.75

2.5 12.5 19.2 20.0 12 25.0 9.6 32.0 7.5 40.0 6 50.0 4.8 64.0 3.75 80.0 3

3.2 16.0 15 25.6 9.38 32.0 7.5 41.0 5.86 51.2 4.69 64.0 3.75 81.9 2.93 102.0 2.34

4.0 20.0 12 32.0 7.5 40.0 6 51.2 4.69 64.0 3.75 80.0 3 102.0 2.34 128.0 1.88

5.0 25.0 9.6 40.0 6 50.0 4.8 64.0 3.75 80.0 3 100.0 2.4 128.0 1.88 160.0 1.5

6.0 30.0 8 48.0 5 60.0 4 76.8 3.13 96.0 2.5 120.0 2 154.0 1.56 192.0 1.25

25× / 10B

0.75 5.86 42.7 9.38 26.7 11.7 21.3 15.0 16.7 18.8 13.3 23.4 10.7 30.0 8.33 37.5 6.67
1.0 7.81 32 12.5 20 15.6 16 20.0 12.5 25.0 10 31.3 8 40.0 6.25 50.0 5

1.25 9.77 25.6 15.6 16 19.5 12.8 25.0 10 31.3 8 39.1 6.4 50.0 5 62.5 4

1.6 12.5 20 20.0 12.5 25.0 10 32.0 7.81 40.0 6.25 50.0 5 64.0 3.91 80.0 3.13

2.0 15.6 16 25.0 10 31.3 8 40.0 6.25 50.0 5 62.5 4 80.0 3.13 100.0 2.5

2.5 19.5 12.8 31.3 8 39.1 6.4 50.0 5 62.5 4 78.1 3.2 100.0 2.5 125.0 2

3.2 25.0 10 40.0 6.25 50.0 5 64.0 3.91 80.0 3.13 100.0 2.5 128.0 1.95 160.0 1.56

4.0 31.3 8 50.0 5 62.5 4 80.0 3.13 100.0 2.5 125.0 2 160.0 1.56 200.0 1.25

5.0 39.1 6.4 62.5 4 78.1 3.2 100.0 2.5 125.0 2 156.0 1.6 200.0 1.25 250.0 1

6.0 46.9 5.33 75.0 3.33 93.8 2.67 120.0 2.08 150.0 1.67 188.0 1.33 240.0 1.04 300.0 0.833

40× / 6B

0.75 9.38 25.6 15.0 16 18.8 12.8 24.0 10 30.0 8 37.5 6.4 48.0 5 60.0 4
1.0 12.5 19.2 20.0 12 25.0 9.6 32.0 7.5 40.0 6 50.0 4.8 64.0 3.75 80.0 3

1.25 15.6 15.4 25.0 9.6 31.3 7.68 40.0 6 50.0 4.8 62.5 3.84 80.0 3 100.0 2.4

1.6 20.0 12 32.0 7.5 40.0 6 51.2 4.69 64.0 3.75 80.0 3 102.0 2.34 128.0 1.88

2.0 25.0 9.6 40.0 6 50.0 4.8 64.0 3.75 80.0 3 100.0 2.4 128.0 1.88 160.0 1.5

2.5 31.3 7.68 50.0 4.8 62.5 3.84 80.0 3 100.0 2.4 125.0 1.92 160.0 1.5 200.0 1.2

3.2 40.0 6 64.0 3.75 80.0 3 102.0 2.34 128.0 1.88 160.0 1.5 205.0 1.17 256.0 0.938

4.0 50.0 4.8 80.0 3 100.0 2.4 128.0 1.88 160.0 1.5 200.0 1.2 256.0 0.938 320.0 0.75

5.0 62.5 3.84 100.0 2.4 125.0 1.92 160.0 1.5 200.0 1.2 250.0 0.96 320.0 0.75 400.0 0.6

6.0 75.0 3.2 120.0 2 150.0 1.6 192.0 1.25 240.0 1 300.0 0.8 384.0 0.625 480.0 0.5
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Wichtigste Anwendersegmente

 Naturwissenschaft

Embryologie Humanmedizin: Geburtshilfe und Gynäkologie, Veterinärwissenschaft: Tierzucht

Pharmakologie Pharmazeutische Forschung und Industrie, Laboratorien für Pharmakologie 

Anatomie  Departemente für Anatomie, Histologie und Pathologie an Universitäten und Hospitälern,  
Schulen für medizinische und veterinärmedizinische Wissenschaften,  
Pharmazeutische Forschungsinstitute, Krebs-Forschungsinstitute  

Mikrobiologie Institute und Laboratorien für Mikrobiologie an Universitäten und Hospitälern 
Nahrungsmittelindustrie 

Botanik Institute und Museen für Naturwissenschaften

 Botanische Gärten, Herbarien

IVF Krankenhäuser, spezialisierte Arztpraxen

 
 
Industrie

Erdwissenschaften Institute für Geologie, Mineralogie, Paläonthologie

Physik Institute für Experimentalphysik, Optik, Festkörperphysik

Halbleiter  Qualitätskontrolle, Produktion, Prozesskontrolle, Forschung und Entwicklung 

Mikrotechnologie Maskenhersteller, Hersteller von integrierten Schaltungen, Montage von Mikrochips

Material- und Werkstoffentwicklung Entwicklungs- und Testlaboratorien, Qualitätskontrolle

Kunststoffmaterialien Forschung und Entwicklung, Hersteller von Kunststoffprodukten, Hochschulen 

 
 
Kriminalistik

Kriminalistische Untersuchungen Kriminalistiklabors, Forschung und Polizei, Beweismaterial und Spuren



1

10
 4

47
 3

19

10
 4

47
 3

67
0.

63
×

10
 4

46
 3

07
0.

8×
10

 4
50

 5
28

0.
5×

10
 4

45
 9

30
1.

0×

10
 4

46
 1

75
2.

5 
×

10
 4

45
 9

28
0.

32
×

D
-S

LR

D
FC

29
5

12
 7

30
 4

69
D

FC
29

0 
H

D
12

 7
30

 4
68

D
FC

40
0

12
 7

30
 4

70
D

FC
45

0
12

 7
30

 4
11

D
FC

45
0 

C
12

 7
30

 4
12

D
FC

49
5

12
 7

30
 4

71

D
FC

55
0

12
 7

30
 4

55

D
FC

31
0 

FX
11

 5
47

 0
01

/0
02

D
FC

34
5 

FX
11

 5
47

 0
03

D
FC

36
5 

FX
11

 5
47

 0
04

10
 4

50
 3

17
1.

0×
10

 4
47

 4
36

1.
6×

H
C 11
 5

41
 5

10
 

1.
0×

11
 5

41
 5

43
 

0.
7×

11
 5

41
 5

44
 

0.
55

×

D
el

ta
11

 5
41

 0
06

 
1.

0×
11

 5
41

 0
07

 
0.

63
×

11
 5

41
 0

16
 

0.
5×

Le
ic

a 
So

ftw
ar

e 
M

ac
 (F

ir
ec

am
)

Le
ic

a 
So

ftw
ar

e 
PC

(L
A

S,
 D

FC
 T

w
ai

n)

V3
 –

 2
01

2

A
R

TI
K

EL
B

ES
C

H
R

EI
B

U
N

G
EN

 
D

ig
ita

le
 K

am
er

as
ys

te
m

e
12

 7
30

 4
69

 
Le

ic
a 

DF
C2

95
 K

am
er

a-
Ki

t*
12

 7
30

 4
68

 
Le

ic
a 

DF
C2

90
 H

D 
Ka

m
er

a-
Ki

t
12

 7
30

 4
70

 
Le

ic
a 

DF
C4

00
 K

am
er

a-
Ki

t
12

 7
30

 4
11

 
Le

ic
a 

DF
C4

50
 K

am
er

a-
Ki

t
12

 7
30

 4
12

 
Le

ic
a 

DF
C4

50
 C

 K
am

er
a-

Ki
t

12
 7

30
 4

71
 

Le
ic

a 
DF

C4
95

 K
am

er
a-

Ki
t

11
 5

47
 0

01
 

Le
ic

a 
DF

C3
10

 F
X 

Ka
m

er
a-

Ki
t, 

M
ac

*
11

 5
47

 0
02

 
Le

ic
a 

DF
C3

10
 F

X 
Ka

m
er

a-
Ki

t, 
PC

11
 5

47
 0

03
 

Le
ic

a 
DF

C3
45

 F
X 

Ka
m

er
a-

Ki
t

11
 5

47
 0

04
 

Le
ic

a 
DF

C3
65

 F
X 

Ka
m

er
a-

Ki
t

12
 7

30
 4

55
 

Le
ic

a 
DF

C5
50

 K
am

er
a-

Ki
t*

12
 7

30
 0

54
 

Le
ic

a 
IC

 D
 K

am
er

a-
Ki

t*
12

 7
30

 0
60

 
Le

ic
a 

IC
 3

D 
Ka

m
er

a-
Ki

t*
 

* 
M

ac
-S

up
po

rt
12

 7
30

 2
16

  
Le

ic
a 

IC
80

 H
D 

Ka
m

er
a 

(in
kl

. U
SB

-K
ab

el
 u

nd
 L

ei
ca

-S
of

tw
ar

e)
 

ni
ch

t e
m

pf
oh

le
n 

fü
r M

Z1
0 

F 
/ M

16
5 

FC
 / 

M
20

5 
FA

12
 7

30
 2

28
 

Le
ic

a 
St

an
d-

Al
on

e-
Ki

t (
US

B 
St

ro
m

ve
rs

or
gu

ng
, H

DM
I u

nd
 

An
al

og
ka

be
l, 

SD
-K

ar
te

, H
D 

RC
 F

er
nb

ed
ie

nu
ng

) f
ür

 IC
80

 H
D

12
 7

30
 2

29
 

Ha
nd

- o
de

r F
uß

sc
ha

lte
r m

it 
2 

m
 K

ab
el

 fü
r I

C8
0 

HD
 

Zu
be

hö
r D

ig
ita

le
 K

am
er

as
ys

te
m

e
11

 6
00

 2
69

 
Fi

re
W

ire
-K

ab
el

, F
W

-b
-b

, 2
.5

 m
, 9

- a
uf

 9
-P

in
11

 6
00

 2
54

 
Fi

re
W

ire
-K

ab
el

, F
W

-a
-b

, 2
.5

 m
, 6

- a
uf

 9
-P

in
12

 7
30

 2
11

 
HD

M
I-K

ab
el

, 3
 m

, H
DM

I b
ei

ds
ei

tig
12

 7
30

 4
46

 
FW

-b
 N

ot
eb

oo
k 

Ki
t (

in
kl

. P
Cc

ar
d 

Ex
pr

es
s,

  
N

et
zt

ei
l: 

10
0–

24
0 

V,
 2

4 
W

, A
da

pt
er

 F
W

-b
-a

)
12

 7
30

 4
47

 
OH

CI
 F

ire
W

ire
-P

CI
-E

xp
re

ss
-K

ar
te

 L
ow

 P
ro

fil
e,

 F
W

-b
12

 7
30

 2
25

 
Po

w
er

-K
it 

fü
r D

FC
29

0 
HD

, F
W

-b
 

Fo
to

tu
be

n 
un

d 
C-

G
ew

in
de

10
 4

47
 3

19
 

Ad
ap

te
r T

2,
 C

an
on

 E
OS

10
 4

47
 4

36
 

DL
SR

 T
ub

us
 1

.6
×,

 T
2-

Ge
w

in
de

 (A
PS

-C
 S

en
so

r)
10

 4
46

 1
75

 
DS

LR
-P

ro
je

kt
iv

 2
.5

×,
 T

2-
Ge

w
in

de
 (2

4×
36

 m
m

 S
en

so
r)

10
 4

45
 9

28
  

Vi
de

o-
Ob

je
kt

iv
 0

.3
2×

, C
-G

ew
in

de
 fü

r 1
/3

“ 
Di

gi
ta

lk
am

er
as

10
 4

50
 5

28
  

Vi
de

o-
Ob

je
kt

iv
 0

.5
×,

 C
-G

ew
in

de
 fü

r 1
/2

“ 
Di

gi
ta

lk
am

er
as

10
 4

47
 3

67
 

Vi
de

o-
Ob

je
kt

iv
 0

.6
3×

, C
-G

ew
in

de
 fü

r 2
/3

“ 
Di

gi
ta

lk
am

er
as

10
 4

46
 3

07
  

Vi
de

o-
Ob

je
kt

iv
 0

.8
×,

 C
-G

ew
in

de
 fü

r 2
/3

“ 
Di

gi
ta

lk
am

er
as

 
10

 4
45

 9
30

  
Vi

de
o-

 /F
ot

o-
Ob

je
kt

iv
 1

.0
×

10
 4

50
 3

17
 

C-
M

ou
nt

-A
da

pt
er

 1
.0

×,
 fü

r H
C

 

Ve
rb

in
du

ng
 z

um
 H

au
pt

di
ag

ra
m

m
 

si
eh

e 
nä

ch
st

e 
Se

ite

Ka
be

l
11

 6
00

 2
69

, F
W

-b
-b

11
 6

00
 2

54
, F

W
-a

-b
12

 7
30

 2
11

, H
DM

I-K
ab

el

Fi
re

W
ir

e-
Ka

rt
en

 
12

 7
30

 4
46

, N
ot

eb
oo

k 
Ki

t, 
FW

-b
12

 7
30

 4
47

, F
W

-b
, P

CI
-E

xp
re

ss
 L

ow
 P

ro
fil

e

N
am

e
M

Pi
xe

l
Se

ns
or

Gr
öß

e
Pi

xe
l-G

rö
ße

Kü
hl

un
g

In
te

rfa
ce

C-
M

ou
nt

DF
C2

95
3

CM
OS

-c
1/

2"
3.

2 
μm

N
ei

n
FW

b
0.

5×
*

DF
C2

90
 H

D
3

CM
OS

-c
1/

2"
3.

2 
μm

N
ei

n
FW

b +
 H

DM
I

0.
5×

*
DF

C4
00

1.
4

CC
D-

c
1/

2"
4.

65
 μ

m
N

ei
n

FW
b 

+ 
Sy

nc
0.

5×
*

DF
C4

50
5

CC
D-

c
2/

3“
3.

4 
μm

N
ei

n
FW

b
0.

63
×*

DF
C4

50
 C

5
CC

D-
c

2/
3“

3.
4 

μm
Ja

FW
b 

+ 
Sy

nc
0.

63
×*

DF
C4

95
8

CC
D-

c
2/

3"
2.

7 
μm

Ja
FW

b 
+ 

Sy
nc

0.
63

×*
DF

C3
10

 F
X

1.
4

CC
D-

c
2/

3"
6.

45
 μ

m
Ja

FW
b 

+ 
Sy

nc
0.

63
×*

DF
C3

45
 F

X
2

CC
D-

m
1/

2"
4.

4 
μm

Ja
FW

b 
+ 

Sy
nc

0.
5×

*
DF

C3
65

 F
X

1.
4

CC
D-

m
2/

3"
6.

45
 μ

m
Ja

FW
b 

+ 
Sy

nc
0.

63
×*

DF
C5

50
12

.5
CC

D-
c

2/
3"

6.
45

 μ
m

Ja
FW

b 
+ 

Sy
nc

0.
63

×*
-c

: c
ol

or
 / 

-m
: m

on
oc

hr
om

 / 
* 

em
pf

oh
le

n

 
O

ku
la

re
 u

nd
 T

ub
en

10
 4

50
 6

30
 

W
ei

tw
in

ke
l-B

ril
le

nt
rä

ge
ro

ku
la

re
 1

0
/2

3,
 v

er
ze

ic
hn

un
gs

fre
i, 

Di
op

tri
en

ko
rr

ek
tu

r, 
m

it 
Au

ge
nm

us
ch

el
, w

ec
hs

el
ba

r
10

 4
50

 6
31

 
W

ei
tw

in
ke

l-B
ril

le
nt

rä
ge

ro
ku

la
re

 1
6

/1
5,

 v
er

ze
ic

hn
un

gs
fre

i, 
Di

op
tri

en
ko

rr
ek

tu
r, 

m
it 

Au
ge

nm
us

ch
el

, w
ec

hs
el

ba
r

10
 4

50
 6

32
 

W
ei

tw
in

ke
l-B

ril
le

nt
rä

ge
ro

ku
la

re
 2

5
/9

.5
, v

er
ze

ic
hn

un
gs

fre
i, 

Di
op

tri
en

ko
rr

ek
tu

r, 
m

it 
Au

ge
nm

us
ch

el
, w

ec
hs

el
ba

r
10

 4
50

 6
33

 
W

ei
tw

in
ke

l-B
ril

le
nt

rä
ge

ro
ku

la
re

 4
0

/6
, v

er
ze

ic
hn

un
gs

fre
i, 

 
Di

op
tri

en
ko

rr
ek

tu
r, 

m
it 

Au
ge

nm
us

ch
el

, w
ec

hs
el

ba
r

10
 4

50
 3

14
 

Bl
an

ko
-S

tri
ch

pl
at

te
ng

la
s 

fü
r i

nd
iv

id
. B

es
ch

rif
tu

ng
, m

it 
Ha

lte
r 



M
80

 (Z
oo

m
)

10
 4

50
 1

55
M

50
 (S

te
p)

10
 4

50
 1

54
M

60
 (Z

oo
m

)
10

 4
50

 2
94

10
 4

46
 1

23

IC
 D

   
12

 7
30

 0
54

IC
 3

D
 1

2 
73

0 
06

0
IC

80
 H

D
12

 7
30

 2
16

10
 4

47
 1

58

10
 4

46
 1

80

10
 4

45
 9

25
10

 4
46

 1
93

10
 4

50
 3

03
10

 3
46

 9
10

10
 4

46
 1

97
10

 4
50

 1
68

10
 4

45
 9

27
10

 4
46

 1
71

10
 4

46
 0

93
 / 

10
 4

46
 1

43
10

 4
46

 2
34

 / 
10

 4
46

 1
44

10
 4

46
 1

45
 / 

10
 4

46
 1

46
10

 4
46

 1
47

 / 
10

 4
46

 1
59

3

H
D

 F
  1

0 
45

0 
30

1
H

D
 V

 1
0 

45
0 

30
21

10
 4

50
 2

59

St
ri

ch
pl

at
te

n

10
 4

50
 1

16
 

10
 4

50
 1

17
 

10
 4

50
 1

18
 

10
 4

50
 1

19
 

10
 4

50
 3

36

O
ku

la
re

,e
in

st
el

lb
ar

 
Se

hf
el

dz
ah

l 2
3

10
× 

10
 4

50
 6

30
 

16
× 

10
 4

50
 6

31
 

25
× 

10
 4

50
 6

32
 

40
× 

10
 4

50
 6

33

D
is

ku
ss

io
ns

tu
bu

s
10

 4
50

 4
30

Er
go

Tu
bu

s®
 45

°

10
 4

50
 1

56

G
er

ad
Tu

bu
s

10
 4

50
 1

57

B
in

ok
-T

ub
us

 4
5°

10
 4

50
 2

52

B
in

ok
ul

ar
er

 E
rg

oT
ub

us
®

10
 4

50
 1

58

10
 4

50
 1

16
 

St
ric

hp
la

tte
 5

 m
m

 / 0
.0

5 m
m

10
 4

50
 1

17
 

St
ric

hp
la

tte
 1

0 m
m

 / 0
.1

 m
m

10
 4

50
 1

18
 

St
ric

hp
la

tte
 1

00
 T

ei
ls

tri
ch

e 
/ 0

.0
01

"
10

 4
50

 1
19

 
St

ric
hp

la
tte

 F
ad

en
kr

eu
z

10
 4

50
 3

36
 

St
ric

hp
la

tte
 1

2 
m

m
 / 1

20
 T

ei
ls

tri
ch

e 
10

 4
50

 2
52

 
Bi

no
ku

la
re

r S
ch

rä
gt

ub
us

, 4
5°

 E
in

bl
ic

kw
in

ke
l

10
 4

50
 1

56
 

Bi
no

ku
la

re
r E

rg
oT

ub
us

®
 m

it 
45

° 
Ei

nb
lic

kw
in

ke
l u

nd
  

la
ng

en
 T

ub
us

ro
hr

en
10

 4
50

 1
57

 
Bi

no
ku

la
re

r G
er

ad
tu

bu
s 

m
it 

90
° 

Ei
nb

lic
kw

in
ke

l
10

 4
50

 1
58

 
Bi

no
ku

la
re

r E
rg

oT
ub

us
®

 m
it 

va
ria

bl
em

 E
in

bl
ic

kw
in

ke
l 1

0°
 –

 50
°

10
 4

46
 1

23
  

Er
go

Ke
il®

 5
° –

 25
°

10
 3

46
 9

10
  

Er
go

Ke
il®

 ±
15

 
10

 4
50

 3
03

 
Er

go
M

od
ul

®
 5

0 
m

m
10

 4
46

 1
97

  
Vi

de
o-

/F
ot

ot
ub

us
 H

D-
50

10
 4

50
 3

01
 

Vi
de

o-
/F

ot
ot

ub
us

 H
D-

F,
 5

0%
, 5

0%
10

 4
50

 3
02

 
Vi

de
o-

/F
ot

ot
ub

us
 H

D-
V,

 1
00

%
, 5

0%
, 5

0%
, 1

00
%

12
 7

30
 0

54
 

Le
ic

a 
IC

 D
 K

am
er

a 
Ki

t
12

 7
30

 2
16

 
Le

ic
a 

IC
80

 H
D 

Ka
m

er
a

10
 4

47
 1

58
  

Fi
lte

rs
ch

ie
be

rg
eh

äu
se

 m
it 

2 
Fi

lte
rs

ch
ie

be
rn

10
 4

46
 1

80
 

Ko
ax

ia
l-A

uf
lic

ht
ge

hä
us

e 
fü

r F
as

er
le

uc
ht

e
10

 4
45

 9
25

 
Vi

de
o-

/F
ot

ot
ub

us
 A

10
 4

46
 1

93
 

Ze
ic

he
nt

ub
us

10
 4

45
 9

27
 

Do
pp

el
iri

sb
le

nd
e

10
 4

46
 1

71
 

Er
go

M
od

ul
®

 3
0 

m
m

–1
20

 m
m

 
Zo

om
sy

st
em

e 
un

d 
Zu

be
hö

r
10

 4
50

 1
54

 
Le

ic
a 

M
50

 O
pt

ik
trä

ge
r m

it 
5-

st
uf

ig
em

 V
er

gr
öß

er
un

gs
w

ec
hs

le
r

10
 4

50
 2

94
 

Le
ic

a 
M

60
 O

pt
ik

trä
ge

r m
it 

Zo
om

-V
er

gr
öß

er
un

gs
w

ec
hs

le
r 6

:1
10

 4
50

 1
55

 
Le

ic
a 

M
80

 O
pt

ik
trä

ge
r m

it 
Zo

om
-V

er
gr

öß
er

un
gs

w
ec

hs
le

r 8
:1

10
 4

50
 1

04
 

M
ik

ro
sk

op
trä

ge
r f

ür
 O

pt
ik

trä
ge

r d
er

 M
-S

er
ie

 
O

bj
ek

tiv
e 

un
d 

op
tis

ch
es

 Z
ub

eh
ör

10
 4

50
 1

91
 

Ob
je

kt
iv

 A
ch

ro
m

at
 0

.3
2×

, A
rb

ei
ts

ab
st

an
d 

30
3 

m
m

, 
58

 m
m

10
 4

50
 1

92
 

Ob
je

kt
iv

 A
ch

ro
m

at
 0

.5
×,

 A
rb

ei
ts

ab
st

an
d 

18
8.

5 
m

m
, 

58
 m

m
10

 4
50

 1
60

 
Ob

je
kt

iv
 A

ch
ro

m
at

 0
.6

3×
, A

rb
ei

ts
ab

st
an

d 
14

8 
m

m
, 

58
 m

m
10

 4
50

 1
61

 
Ob

je
kt

iv
 A

ch
ro

m
at

 0
.8

×,
 A

rb
ei

ts
ab

st
an

d 
11

4 
m

m
, 

58
 m

m
10

 4
50

 1
59

 
Ob

je
kt

iv
 A

ch
ro

m
at

 1
.0

×,
 A

rb
ei

ts
ab

st
an

d 
89

.6
 m

m
, 

58
 m

m
10

 4
50

 1
62

 
Ob

je
kt

iv
 A

ch
ro

m
at

 1
.2

5×
, A

rb
ei

ts
ab

st
an

d 
65

.5
 m

m
, 

58
 m

m
10

 4
50

 1
63

 
Ob

je
kt

iv
 A

ch
ro

m
at

 1
.6

×,
 A

rb
ei

ts
ab

st
an

d 
46

 m
m

, 
58

 m
m

10
 4

50
 1

64
 

Ob
je

kt
iv

 A
ch

ro
m

at
 2

×,
 A

rb
ei

ts
ab

st
an

d 
27

.4
 m

m
, 

58
 m

m
10

 4
50

 1
65

 
Ob

je
kt

iv
 P

la
n 

0.
8×

, A
rb

ei
ts

ab
st

an
d 

10
7 

m
m

, 
66

 m
m

10
 4

50
 1

66
 

Ob
je

kt
iv

 P
la

n 
1.

6×
, A

rb
ei

ts
ab

st
an

d 
41

.5
 m

m
, 

66
 m

m
10

 4
50

 1
67

 
Ob

je
kt

iv
 P

la
n 

1.
0×

, A
rb

ei
ts

ab
st

an
d 

83
.4

 m
m

, 
66

 m
m

10
 4

46
 1

57
 

Ob
je

kt
iv

 P
la

n 
0.

5×
, A

rb
ei

ts
ab

st
an

d 
13

5 m
m

, 
66

 m
m

10
 4

47
 0

51
 

Ob
je

kt
iv

 P
la

na
po

 0
.6

3×
, A

rb
ei

ts
ab

st
an

d 
97

 m
m

, 
66

 m
m

10
 4

50
 0

27
 

Ob
je

kt
iv

 P
la

na
po

 0
.6

3×
, A

rb
ei

ts
ab

st
an

d 
67

 m
m

, 
80

 m
m

10
 4

50
 0

28
 

Ob
je

kt
iv

 P
la

na
po

 1
.0

×,
 A

rb
ei

ts
ab

st
an

d 
61

.5
 m

m
, 

80
 m

m
10

 4
50

 0
29

 
Ob

je
kt

iv
 P

la
na

po
 1

.6
×,

 A
rb

ei
ts

ab
st

an
d 

30
.5

 m
m

, 
80

 m
m

10
 4

50
 0

30
 

Ob
je

kt
iv

 P
la

na
po

 2
×,

 A
rb

ei
ts

ab
st

an
d 

20
.1

 m
m

, 
85

 m
m

10
 4

47
 2

07
  

Vi
er

te
lw

el
le

np
la

tte
, 

58
 m

m
35

 0
00

 0
31

 
Sc

hu
tz

gl
as

ha
lte

r 
58

 m
m

 m
it 

Sc
hu

tz
gl

as
10

 3
15

 3
06

 
An

al
ys

at
or

, 
58

 m
m

10
 4

50
 0

65
 

An
al

ys
at

or
 in

 d
re

hb
ar

er
 F

as
su

ng
, 

 80
 m

m
, z

u 
Pl

an
Ac

hr
. u

nd
 

Pl
an

ap
oc

hr
om

at
 

 80
 m

m
10

 3
67

 9
29

  
An

al
ys

at
or

 in
 d

re
hb

ar
er

 F
as

su
ng

 zu
 P

la
nA

ch
r. 

un
d

 
Pl

an
ap

oc
hr

om
at

 
 66

 m
m

10
 4

50
 2

43
 

Ad
ap

te
r m

it 
Au

ße
nd

ur
ch

m
es

se
r M

60
× 

1 
/ I

nn
en

-
M

65
×1

.5
10

 4
50

 4
30

 
Di

sk
us

si
on

st
ub

us
10

 4
50

 2
59

 
Tr

äg
er

 fü
r D

is
ku

ss
io

ns
tu

bu
s

10
 4

46
 0

93
 

Fl
uo

re
sz

en
z-

M
od

ul
 G

FP
 



10
 4

46
 3

39
10

 4
50

 1
71

10
 4

50
 1

72
10

 4
50

 2
99

10
 4

50
 3

00

10
 4

50
 1

73

10
 4

50
 3

13

10
 4

46
 3

40

10
 4

46
 3

41

10
 4

47
 3

47
10

 4
50

 5
55

0.
63

× 
Pl

an
ap

o 
10

 4
50

 0
27

1.
0×

 P
la

na
po

 
10

 4
50

 0
28

1.
6×

 P
la

na
po

 
10

 4
50

 0
29

2.
0×

 P
la

na
po

 
10

 4
50

 0
30

0.
5×

 P
la

n 
10

 4
46

 1
57

0.
63

× 
Pl

an
ap

o 
10

 4
47

 0
51

0.
8×

 P
la

n 
10

 4
50

 1
65

1.
0×

 P
la

n 
10

 4
50

 1
67

1.
6×

 P
la

n 
10

 4
50

 1
66

10
 4

50
 2

43

0.
32

× 
A

ch
r. 

10
 4

50
 1

91

0.
5×

 A
ch

r. 
10

 4
50

 1
92

0.
63

× 
A

ch
r. 

10
 4

50
 1

60

0.
8×

 A
ch

r. 
10

 4
50

 1
61

1.
0×

 A
ch

r. 
10

 4
50

 1
59

1.
25

× 
A

ch
r. 

10
 4

50
 1

62

1.
6×

 A
ch

r. 
10

 4
50

 1
63

2.
0×

 A
ch

r. 
10

 4
50

 1
64

Sm
ar

tT
ou

ch
™

 
10

 4
50

 0
52

2

10
 4

50
 2

65

4

LE
D

50
00

 R
L

10
 4

50
 4

94

LE
D

50
00

 M
CI

™

10
 4

50
 5

61

10
 4

50
 2

67
 

RL
A

 8
0 /

 66
 m

m

LE
D

30
00

 M
CI

™

10
 4

50
 5

07

LE
D

30
00

 S
LI

™

10
 4

50
 5

08

LE
D

50
00

 S
LI

™

10
 4

50
 5

48

3

LE
D

50
00

 H
D

I™

10
 4

50
 0

62

10
 4

50
 4

97

10
 4

50
 4

98

M
ot

or
fo

ku
s

10
 4

50
 5

02
 k

ur
z

10
 4

50
 5

03
 la

ng
10

 4
47

 3
42

 m
itt

el
10

 4
50

 0
49

 g
ro

ß

G
ro

b-
 / F

ei
nt

ri
eb

10
 4

50
 5

04
 k

ur
z

10
 4

50
 5

05
 la

ng

10
 4

50
 1

28
gr

ob
 / f

ei
n

H
an

dr
ad

 
10

 4
50

 2
98

Ko
m

bi
-L

ic
ht

le
ite

r-
A

da
pt

er
10

 4
50

 2
05Tr

äg
er

 M
50

 /M
80

,  
S-

 u
nd

 Z
-S

er
ie

 
10

 4
50

 1
06

A
na

ly
sa

to
r

10
 4

50
 0

65

Ve
rb

in
du

ng
 z

u

Sc
hw

en
ka

rm
st

at
iv

en

N
ur

 m
it 

gr
oß

en
 B

as
en

LE
D

30
00

 N
VI

™

10
 4

50
 1

69

10
 4

50
 3

37

10
 4

50
 3

38

LE
D

30
00

 R
L

10
 4

50
 2

71

A
na

ly
sa

to
r 

10
 3

15
 3

06

Vi
er

te
lw

el
le

np
la

tte
10

 4
47

 2
07

Sc
hu

tz
gl

as
35

 0
00

 0
31

Ko
m

bi
-L

ic
ht

le
ite

r-
A

da
pt

er
10

 4
50

 5
70

10
 4

50
 5

49

nu
r M

80

A
na

ly
sa

to
r

10
 3

67
 9

29

10
 4

46
 1

43
 

Fl
uo

re
sz

en
z-

M
od

ul
 G

FP
 P

lu
s 

10
 4

46
 2

34
 

Fl
uo

re
sz

en
z-

M
od

ul
 G

FP
 P

fla
nz

en
10

 4
46

 1
44

 
Fl

uo
re

sz
en

z-
M

od
ul

 U
V 

10
 4

46
 1

45
 

Fl
uo

re
sz

en
z-

M
od

ul
 V

io
le

tt 
10

 4
46

 1
46

 
Fl

uo
re

sz
en

z-
M

od
ul

 B
la

u
10

 4
46

 1
47

 
Fl

uo
re

sz
en

z-
M

od
ul

 G
rü

n
10

 4
46

 1
59

 
Fl

uo
re

sz
en

z-
M

od
ul

 o
hn

e 
Fi

lte
rs

at
z

10
 4

50
 2

65
 

Ge
le

nk
ar

m
; M

5 /
 M

6
 

B
el

eu
ch

tu
ng

10
 4

50
 2

71
  

LE
D3

00
0 

RL
 –

 R
in

gl
ic

ht
, 

 5
8 

m
m

 O
bj

ek
tiv

e,
 2

4 
Po

w
er

 L
ED

s,
 

56
00

 K
 F

ar
bt

em
pe

ra
tu

r, 
op

tim
ie

rte
 L

ED
-V

or
sa

tz
lin

se
, s

ch
al

tb
ar

e 
Se

gm
en

te
, o

pt
im

ie
rt 

fü
r 6

0 –
 15

0 
m

m
 A

rb
ei

ts
ab

st
an

d
10

 4
50

 3
37

  
Po

la
ris

at
io

ns
se

t f
ür

 L
ED

30
00

 R
L 

10
 4

50
 3

38
  

Di
ffu

so
r f

ür
 L

ED
30

00
 R

L
10

 4
50

 1
69

  
LE

D3
00

0 
N

VI
™

 –
 V

er
tik

al
be

le
uc

ht
un

g 
fü

r 
 5

8 
m

m
 O

bj
ek

tiv
e,

  
fü

r 6
0 –

 15
0 

m
m

 A
rb

ei
ts

ab
st

an
d

10
 4

50
 5

01
  

RL
A 

58
 / 6

6 
Ri

ng
lic

ht
ad

ap
te

r f
ür

 L
ED

30
00

 R
L 

un
d 

LE
D3

00
0 

N
VI

™
 

au
f O

bj
ek

tiv
e 

m
it 

 6
6 

m
m

10
 4

50
 5

08
 

LE
D3

00
0 

SL
I™

, S
po

tli
ch

t-B
el

eu
ch

tu
ng

, 2
-a

rm
ig

er
 S

ch
w

an
en

-
ha

ls
 m

it 
30

0 
m

m
 L

än
ge

, 2
 P

ow
er

 L
ED

s,
 5

60
0 

K 
Fa

rb
te

m
pe

ra
tu

r, 
Be

di
en

ei
nh

ei
t a

n 
se

pa
ra

te
m

 S
ch

w
an

en
ha

ls
, i

nk
l. 

Di
ffu

so
rp

aa
r

10
 4

50
 5

07
 

LE
D3

00
0 

M
CI

™
, M

ul
ti-

Ko
nt

ra
st

-B
el

eu
ch

tu
ng

 m
it 

4 
Po

w
er

 L
ED

s,
 

56
00

 K
 F

ar
bt

em
pe

ra
tu

r, 
sc

ha
ltb

ar
e 

Sz
en

en
10

 4
50

 5
49

 
Ad

ap
te

r L
ED

30
00

 S
LI

™
/M

CI
™

 –
 fü

r L
ED

30
00

 M
CI

™
 u

nd
  

LE
D3

00
0 

SL
I™

; z
ur

 M
on

ta
ge

 zw
is

ch
en

 F
ok

us
si

er
sä

ul
e 

un
d 

Ba
si

sp
la

tte
10

 4
50

 5
70

 
Ko

m
bi

lic
ht

le
ite

r-
Ad

ap
te

r a
n 

Fo
ku

ss
ie

rs
äu

le
n 

de
r  

Ro
ut

in
e 

M
-S

er
ie

, f
ür

 L
ED

30
00

 S
LI

™
 u

nd
 L

ED
30

00
 M

CI
™

10
 4

50
 4

94
 

LE
D5

00
0 

RL
-8

0/
40

 –
 R

in
gl

ic
ht

, 2
. G

en
er

at
io

n,
 fü

r 
 8

0 
m

m
 O

bj
ek

-
tiv

e,
 4

0 
Po

w
er

 L
ED

s,
 5

60
0 

K 
Fa

rb
te

m
pe

ra
tu

r, 
LE

D-
Vo

rs
at

zli
ns

e,
 

sc
ha

ltb
ar

e 
Se

gm
en

te
, A

rb
ei

ts
ab

st
an

d:
 5

0 –
 80

 m
m

 
10

 4
50

 4
97

  
Po

la
ris

at
io

ns
se

t f
ür

 L
ED

50
00

 R
L-

80
/4

0 
10

 4
50

 4
98

  
Di

ffu
so

r f
ür

 L
ED

50
00

 R
L-

80
/4

0
10

 4
50

 2
67

  
RL

A 
80

 / 
66

 R
in

gl
ic

ht
ad

ap
te

r a
uf

 O
bj

ek
tiv

e 
m

it 
 6

6 
m

m
10

 4
50

 5
48

 
LE

D5
00

0 
SL

I™
, S

po
tli

ch
t-B

el
eu

ch
tu

ng
, 2

-a
rm

ig
er

 S
ch

w
an

en
ha

ls
 

m
it 

50
0 

m
m

 L
än

ge
, m

it 
2 

Po
w

er
 L

ED
s,

 5
60

0 
K 

Fa
rb

te
m

pe
ra

tu
r, 

Be
di

en
ei

nh
ei

t a
n 

se
pa

ra
te

m
 S

ch
w

an
en

ha
ls

, i
nk

l. 
Di

ffu
so

rp
aa

r
10

 4
50

 5
61

  
LE

D5
00

0 
M

CI
™

, M
ul

ti-
Ko

nt
ra

st
-B

el
eu

ch
tu

ng
 2

. G
en

er
at

io
n;

  
m

it 
9 

Po
w

er
 L

ED
s,

 2
 v

er
sc

hi
eb

ba
re

 B
el

eu
ch

tu
ng

sb
ög

en
 

10
 4

50
 1

68
  

LE
D5

00
0 

CX
I™

 –
 k

oa
xi

al
e 

LE
D-

Au
fli

ch
tb

el
eu

ch
tu

ng
,  

Ve
rg

rö
ße

ru
ng

sf
ak

to
r 1

.5
×

10
 4

50
 0

62
  

LE
D5

00
0 

HD
I™

, d
iff

us
e 

Be
le

uc
ht

un
g,

 F
le

xi
Do

m
e™

, i
de

al
 fü

r 
ho

ch
re

fle
kt

ie
re

nd
e 

Pr
ob

en
 

10
 4

50
 2

05
 

Ko
m

bi
lic

ht
le

ite
r-

Ad
ap

te
r a

n 
Fo

ku
ss

ie
rs

äu
le

n 
de

r  
Ho

ch
le

is
tu

ng
s-

M
-S

er
ie

, f
ür

 L
ED

50
00

 S
LI

™

10
 4

50
 2

66
 

N
et

zt
ei

l f
ür

 L
ED

30
00

 / 
LE

D5
00

0
 

A
uf

- u
nd

 D
ur

ch
lic

ht
ba

se
n

10
 4

50
 0

49
  

Au
fli

ch
tb

as
is

 G
ro

ß
10

 4
47

 3
42

  
Au

fli
ch

tb
as

is
 M

itt
el

10
 4

46
 3

40
 

Au
fli

ch
tb

as
is

 K
le

in
10

 4
46

 3
41

* 
 Du

rc
hl

ic
ht

un
te

rs
at

z m
it 

Re
fle

kt
or

 fü
r 1

0 
44

6 
34

0
 

* 
Ka

ltl
ic

ht
qu

el
le

 m
it 

Li
ch

tle
ite

r e
rfo

rd
er

lic
h

10
 4

50
 1

23
  

Du
rc

hl
ic

ht
ba

si
s 

TL
30

00
 S

T
10

 4
50

 1
24

  
Du

rc
hl

ic
ht

ba
si

s 
TL

40
00

 B
FD

F
10

 4
50

 1
25

  
Du

rc
hl

ic
ht

ba
si

s 
TL

40
00

 R
C™

 fü
r e

xt
er

ne
 K

al
tli

ch
tq

ue
lle

n
10

 4
50

 1
26

  
Du

rc
hl

ic
ht

ba
si

s 
TL

40
00

 R
CI

™
 m

it 
in

t. 
Ha

lo
ge

nb
el

eu
ch

tu
ng

10
 4

50
 5

41
 

Du
rc

hl
ic

ht
ba

si
s 

TL
50

00
 E

rg
o 

m
it 

in
te

gr
ie

rte
r L

ED
-B

el
eu

ch
tu

ng
10

 4
47

 3
47

 
LE

D2
00

0 
– 

Au
fli

ch
tb

as
is

 m
it 

LE
D-

Be
le

uc
ht

un
g

10
 4

50
 5

55
 

LE
D2

50
0 

– 
Au

f- 
un

d 
Du

rc
hl

ic
ht

ba
si

s 
m

it 
LE

D-
Be

le
uc

ht
un

g

Ve
rb

in
du

ng
  

zu
 B

as
en



10
 4

47
 0

57

PS
C

10
 4

47
 4

44

10
 4

50
 6

20
10

 4
47

 2
76

10
 4

47
 3

91
10

 4
47

 3
92

10
 4

46
 3

03
10

 4
46

 3
01

10
 4

46
 3

02
10

 4
46

 2
28

10
 4

50
 1

22

10
 4

50
 2

18
10

 4
50

 1
27

10
 4

50
 5

62

10
 4

50
 0

49

10
 4

47
 4

00

10
 4

47
 4

31

10
 4

47
 3

93
10

 4
47

 3
94

10
 4

47
 3

95
10

 4
50

 0
79

10
 4

50
 5

63
10

 4
50

 5
64

10
 4

50
 5

65

10
 4

47
 0

58
10

 4
47

 1
53

Sm
ar

t M
ov

e
11

 5
05

 1
80

TL
30

00
 S

T
10

 4
50

 1
23

TL
40

00
 B

FD
F

10
 4

50
 1

24
TL

40
00

 R
C™

10
 4

50
 1

25
TL

40
00

 R
CI

™

10
 4

50
 1

26
TL

 5
00

0 
Er

go
10

 4
50

 5
41

10
 4

47
 3

98

 
Ti

sc
he

10
 4

50
 5

62
 

St
an

da
rd

tis
ch

 fü
r T

L 
BF

DF
, T

L 
RC

™
 u

nd
 T

L 
RC

I™

10
 4

50
 1

27
 

 m
an

ue
lle

r K
re

uz
tis

ch
 L

ei
ca

 Is
oP

ro
™

 fü
r T

L 
BF

DF
, T

L 
RC

™
,  

TL
 R

CI
™

 u
nd

 A
uf

lic
ht

ba
si

s 
(m

it 
Ad

ap
te

r 1
0 

45
0 

12
2)

 
10

 4
50

 2
18

 
 m

ot
or

is
ie

rte
r K

re
uz

tis
ch

 L
ei

ca
 Is

oP
ro

™
 T

L 
BF

DF
, T

L 
RC

™
,  

TL
 R

CI
™

 u
nd

 A
uf

lic
ht

ba
si

s 
(m

it 
Ad

ap
te

r 1
0 

45
0 

12
2)

 
10

 4
50

 1
22

 
Ad

ap
te

r z
w

is
ch

en
 K

re
uz

tis
ch

 u
nd

 A
uf

lic
ht

ba
si

s 
10

 4
50

 0
49

10
 4

50
 6

20
 

Le
ic

a 
M

AT
S 

TL
 H

ei
zt

is
ch

ei
ns

at
z m

it 
St

eu
er

ge
rä

t f
ür

 T
L-

Ba
se

n
10

 4
47

 2
76

 
Ad

ap
te

r f
ür

 T
is

ch
e 

m
it 

 12
0 

m
m

10
 4

47
 3

91
 

Ti
sc

h 
fü

r L
ife

On
St

ag
e-

Zu
be

hö
r

10
 4

47
 3

92
 

Un
iv

er
sa

ltr
äg

er
 fü

r P
et

ris
ch

al
en

, O
bj

ek
ttr

äg
er

 (b
is

 4
 S

tü
ck

) e
tc

. 
10

 4
46

 3
01

  
Gl

ei
tti

sc
h,

 
 12

0 
m

m
 

10
 4

46
 3

02
  

Po
la

ris
at

io
ns

tis
ch

, 
12

0 
m

m
10

 3
82

 1
30

 
Ob

je
kt

fü
hr

er
 fü

r P
ol

ar
is

at
io

ns
tis

ch
10

 3
61

 7
19

 
Ko

m
pe

ns
at

or
 R

ot
 I 

fü
r P

ol
-D

re
ht

is
ch

10
 4

46
 3

03
  

Ku
ge

lti
sc

h,
 

 12
0 

m
m

 
33

 0
00

 6
00

 
Ku

ge
lti

sc
h,

 
 12

0 
m

m
, O

be
rfl

äc
he

 
 15

0 
m

m
, d

re
hb

ar
10

 4
46

 2
28

 
Gl

as
ei

ns
at

z m
it 

Po
l, 

 12
0 

m
m

10
 4

50
 0

58
 

Ti
sc

he
in

sa
tz

 s
/w

 fü
r T

L-
Ba

se
n

10
 4

50
 0

59
 

Zu
sa

tz
kn

öp
fe

 fü
r m

an
ue

lle
n 

Kr
eu

zt
is

ch
 Is

oP
ro

™

10
 4

47
 0

57
 

Ti
sc

he
in

sa
tz

 s
/w

10
 4

47
 0

58
 

Gl
as

ei
ns

at
z

10
 4

47
 1

53
 

Gl
as

ei
ns

at
z, 

m
at

t
 

Fo
ku

ss
ie

rt
ri

eb
10

 4
50

 5
04

 
Fo

ku
ss

ie
rtr

ie
b 

gr
ob

/fe
in

 m
it 

Pr
of

ils
äu

le
 4

20
  m

m
10

 4
50

 5
05

 
Fo

ku
ss

ie
rtr

ie
b 

gr
ob

/fe
in

 m
it 

Pr
of

ils
äu

le
 6

20
  m

m
10

 4
50

 5
02

 
M

ot
or

fo
ku

s 
m

it 
Pr

of
ils

äu
le

 4
20

 m
m

10
 4

50
 5

03
 

M
ot

or
fo

ku
s 

m
it 

Pr
of

ils
äu

le
 6

20
 m

m
10

 4
50

 1
28

 
Fo

ku
ss

ie
rtr

ie
b 

gr
ob

/fe
in

10
 4

50
 1

71
 

Fo
ku

ss
ie

rtr
ie

b 
gr

ob
 m

it 
Pr

of
ils

äu
le

 3
00

 m
m

10
 4

50
 1

72
 

Fo
ku

ss
ie

rtr
ie

b 
gr

ob
 m

it 
Pr

of
ils

äu
le

 5
00

 m
m

10
 4

50
 2

99
 

Fo
ku

ss
ie

rtr
ie

b 
gr

ob
/fe

in
 m

it 
Pr

of
ils

äu
le

 3
00

 m
m

10
 4

50
 3

00
 

Fo
ku

ss
ie

rtr
ie

b 
gr

ob
/fe

in
 m

it 
Pr

of
ils

äu
le

 5
00

 m
m

 
10

 4
50

 1
73

 
M

ik
ro

sk
op

trä
ge

r f
ür

 M
-S

er
ie

 m
it 

76
 m

m
 S

ch
ni

tts
te

lle
10

 4
50

 3
13

 
M

ik
ro

sk
op

trä
ge

r A
X

10
 4

46
 3

39
 

Fo
ku

ss
ie

rtr
ie

b 
m

it 
in

te
gr

ie
rte

m
 M

ik
ro

sk
op

trä
ge

r
 

Fi
lte

r
10

 4
47

 4
00

 
Ta

ge
sl

ic
ht

fil
te

r f
ür

 B
as

is
 T

L 
ST

10
 4

47
 3

94
 

BG
38

-F
ilt

er
 fü

r D
ur

ch
lic

ht
ba

si
s 

TL
 R

C™
/ R

CI
™

10
 4

47
 3

95
 

UV
-F

ilt
er

 fü
r B

as
is

 T
L 

RC
™

/ R
CI

™

10
 4

47
 3

93
 

Fi
lte

r N
D 

(G
ra

uf
ilt

er
) f

ür
 B

as
is

 T
L 

RC
™

/ R
CI

™

10
 4

50
 0

79
 

Ta
ge

sl
ic

ht
fil

te
r f

ür
 B

as
is

 T
L 

RC
™

/T
L 

RC
I™

10
 4

50
 5

63
 

M
ilc

h-
Gl

as
-F

ilt
er

 fü
r T

L5
00

0 
Er

go
10

 4
50

 5
64

 
Gr

ün
-F

ilt
er

 fü
r T

L5
00

0 
Er

go
10

 4
50

 5
65

 
Po

la
ris

at
io

ns
-F

ilt
er

 fü
r T

L5
00

0 
Er

go
 

St
eu

er
un

g
11

 5
05

 1
80

 
Le

ic
a 

Sm
ar

t M
ov

e 
Ko

nt
ro

lle
in

he
it 

fü
r  

Le
ic

a 
Is

oP
ro

™
 m

ot
or

is
ie

rte
n 

Kr
eu

zt
is

ch
10

 4
47

 4
44

 
Le

ic
a 

PS
C 

Ko
nt

ro
lle

in
he

it 
fü

r  
Le

ic
a 

Is
oP

ro
™

 m
ot

or
is

ie
rte

n 
Kr

eu
zt

is
ch

 
10

 4
50

 0
52

 
Sm

ar
tT

ou
ch

™
, e

xt
. S

te
ue

ru
ng

se
in

he
it 

m
it 

in
te

gr
. T

ou
ch

sc
re

en
 

zu
r S

te
ue

ru
ng

 a
lle

r E
in

st
el

lu
ng

en
 u

nd
 F

un
kt

io
ne

n
10

 4
50

 2
98

 
Ha

nd
st

eu
er

un
g 

fü
r M

ot
or

fo
ku

s
10

 4
47

 3
98

 
Fu

ßs
ch

al
te

r
 

Er
go

-Z
ub

eh
ör

10
 4

47
 4

31
 

Le
ic

a 
Er

go
Re

st
™

 H
an

da
uf

la
ge

 fü
r e

rm
üd

un
gs

fre
ie

s 
Ar

be
ite

n

4

Ve
rb

in
du

ng
  

zu
 S

äu
le

n



11

10
 4

47
 0

97
10

 4
50

 4
74

10
 4

47
 0

98

10
 4

47
 0

08

10
 4

46
 4

36
10

 4
47

 2
60

10
 4

47
 0

07

10
 4

47
 0

06

10
 4

47
 2

30
10

 4
47

 0
14

10
 4

47
 0

99

10
 4

46
 4

37

2

10
 4

50
 1

74

10
 4

50
 2

17
10

 4
50

 4
41

10
 4

50
 1

73

10
 4

50
 2

60

10
 4

50
 2

97

XL
 e

xt
en

si
on

10
 4

50
 2

8910
 4

50
 3

13

A
R

TI
K

EL
B

ES
C

H
R

EI
B

U
N

G
EN

10
 4

47
 2

60
 

Ba
si

sp
la

tte
, k

le
in

10
 4

46
 4

36
 

Ba
si

sp
la

tte
, m

itt
el

10
 4

47
 0

08
 

Ve
rti

ka
ls

äu
le

 4
70

/3
5 

m
m

10
 4

47
 0

97
 

Ho
riz

on
ta

la
rm

 E
SD

, 5
00

 m
m

10
 4

50
 4

74
 

Ho
riz

on
ta

la
rm

 E
SD

, 2
90

 m
m

10
 4

47
 0

98
 

Ho
riz

on
ta

la
rm

 S
ta

nd
ar

d
10

 4
47

 0
06

 
Fl

an
sc

h
10

 4
47

 0
07

 
Ti

sc
hk

le
m

m
e

10
 4

46
 4

37
 

Ba
si

sp
la

tte
, g

ro
ß

10
 4

47
 0

14
 

Ve
rti

ka
ls

äu
le

 5
60

/5
7 

m
m

10
 4

47
 2

30
 

Ve
rti

ka
ls

äu
le

 8
00

/5
7 

m
m

10
 4

47
 0

99
 

Ho
riz

on
ta

la
rm

, g
ro

ß

10
 4

50
 4

95
 

Fl
ex

ar
m

st
at

iv
 m

it 
Ti

sc
hk

le
m

m
e

13
 3

12
 6

11
 

Ti
sc

hh
al

te
ru

ng
 zu

 F
le

xa
rm

st
at

iv
 

10
 4

50
 1

74
 

Fo
ku

ss
ie

rtr
ie

b,
 n

ei
gb

ar
10

 4
50

 2
17

 
Fo

ku
ss

ie
rtr

ie
b 

m
it 

ne
ig

ba
re

r S
äu

le
10

 4
50

 4
41

 
Fo

ku
ss

ie
rtr

ie
b 

gr
ob

 / f
ei

n 
m

it 
ne

ig
ba

re
r S

äu
le

10
 4

50
 1

73
 

M
ik

ro
sk

op
trä

ge
r f

ür
 F

ok
us

si
er

tri
eb

 1
0 

45
0 

21
7

10
 4

50
 3

13
 

M
ik

ro
sk

op
trä

ge
r A

X

10
 4

50
 2

60
 

Un
iv

er
sa

lp
la

tte
 X

L 
fü

r P
ro

be
n 

bi
s 

30
0 

× 
30

0 
m

m
10

 4
50

 2
97

 
Ad

ap
te

r f
ür

 U
ni

ve
rs

al
pl

at
te

 1
0 

45
0 

26
0 

zu
 s

äm
tli

ch
en

  
Sc

hw
en

ka
rm

sä
ul

en
10

 4
50

 2
89

 
XL

-E
xt

en
si

on
 –

 zu
r P

os
iti

on
ie

ru
ng

 v
on

 L
ei

ca
 S

te
re

o -
 

m
ik

ro
s k

op
en

 a
uf

 d
er

 U
ni

ve
rs

al
pl

at
te

 X
L 

10
 4

50
 2

60
 

Ve
rb

in
du

ng
 z

u

M
ik

ro
sk

op
-S

äu
le

n

10
 4

50
 4

95

13
 3

12
 6

11



12LEICA M50, M60 & M80

S4
 E

   /
   S

6E
    /

   S
6

S6
 D

  /  
S6

 T
   /

   S
8 

A
PO

10
 4

46
 3

73

S4
 E

    /  
S6

 E
   /

   S
6

S6
 D

  /  
S6

 T
  

31
 1

28
 2

07

30
 2

21
 0

08

31
 1

20
 2

50
Le

ic
a

KL
20

0 
LE

D
 

10
 4

46
 3

85
 

Le
ic

a 
L2

 K
al

tli
ch

tq
ue

lle
10

 4
47

 0
15

 
Tr

an
sf

or
m

er
 L

ei
ca

 L
2,

 9
0–

25
0 

V 
(o

. A
bb

.)
10

 4
46

 3
74

 
L2

-A
da

pt
er

 fü
r F

ok
us

si
er

sä
ul

e
10

 4
46

 3
75

 
L2

-A
da

pt
er

 fü
r S

ch
w

en
ka

rm
st

at
iv

10
 4

46
 3

76
 

L2
-A

da
pt

er
 fü

r F
ok

us
si

er
tri

eb
 3

00
 m

m
10

 4
46

 3
77

 
Gr

un
dp

la
tte

 fü
r K

al
tli

ch
tq

ue
lle

 L
2

31
 1

20
 2

00
 

KL
20

0 
LE

D 
Ka

ltl
ic

ht
-L

ED
-Q

ue
lle

 m
it 

N
et

zt
ei

l
31

 1
20

 2
12

 
KL

20
0 

LE
D-

Ad
ap

te
r f

ür
 F

ok
us

si
er

sä
ul

e
31

 1
20

 2
35

 
KL

20
0 

LE
D-

Ad
ap

te
r f

ür
 S

ch
w

en
ka

rm
st

at
iv

31
 1

20
 2

50
 

KL
20

0 
LE

D,
 A

da
pt

er
 fü

r B
as

is
pl

at
te

 3
0 

22
1 

00
8

30
 2

21
 0

08
 

Ba
si

sp
la

tte
 fü

r K
L2

00
 L

ED

10
 4

46
 3

92
 

Un
iv

er
sa

lli
ch

tle
ite

r, 
60

0 
m

m
10

 4
47

 3
17

 
Un

iv
er

sa
lli

ch
tle

ite
r, 

10
00

 m
m

10
 4

47
 1

52
 

Un
iv

er
sa

lli
ch

tle
ite

r, 
2-

ar
m

ig
, 6

00
 m

m
10

 4
46

 3
86

 
Fl

ex
ib

le
r L

ic
ht

le
ite

r, 
1-

ar
m

ig
, 5

50
 m

m
10

 4
46

 3
87

 
Fl

ex
ib

le
r L

ic
ht

le
ite

r, 
2-

ar
m

ig
, 7

50
 m

m
10

 4
46

 3
88

 
Sc

hw
an

en
ha

ls
lic

ht
le

ite
r 1

-a
rm

ig
, 5

00
 m

m
 

10
 4

46
 3

89
 

Sc
hw

an
en

ha
ls

lic
ht

le
ite

r 2
-a

rm
ig

, 5
00

 m
m

10
 4

46
 3

90
 

 6-
Pu

nk
tri

ng
lic

ht
, I

nn
en

du
rc

hm
es

se
r 5

8 
m

m
, 7

50
 m

m
10

 4
47

 0
38

 
Du

rc
hl

ic
ht

au
fs

at
z

10
 4

46
 3

91
 

Fo
ku

ss
ie

rv
or

sa
tz

10
 4

47
 0

55
 

Ta
ge

sl
ic

ht
fil

te
r f

ür
 F

ok
us

si
er

vo
rs

at
z

10
 4

46
 3

78
 

Ar
m

 fü
r f

le
xi

bl
e 

Li
ch

tle
ite

r
10

 4
47

 0
09

 
Ar

m
 fü

r U
ni

ve
rs

al
-L

ic
ht

le
ite

r
10

 4
46

 3
72

 
Ve

rti
ka

lb
el

eu
ch

tu
ng

10
 4

46
 3

73
 

Ko
ax

ia
lb

el
eu

ch
tu

ng
 S

4/
S6

/S
8 

AP
O

10
 4

47
 0

15
 

Tr
an

sf
or

m
er

 L
ei

ca
 L

2,
 9

0 –
 25

0 
V

10
 2

80
 6

36
 

N
et

zk
ab

el
, 2

 m
, C

H 
10

 4
45

 6
61

 
N

et
zk

ab
el

, 2
 m

, m
it 

US
A-

N
et

zs
te

ck
er

10
 4

45
 6

62
 

N
et

zk
ab

el
, 2

 m
, m

it 
EU

RO
-N

et
zs

te
ck

er
10

 4
45

 6
63

 
N

et
zk

ab
el

, 2
 m

, m
it 

Br
iti

sh
 S

ta
nd

ar
d

10
 4

47
 3

46
 

N
et

zk
ab

el
, 2

 m
, m

it 
N

et
zs

te
ck

er
 J

ap
an

10
 4

50
 0

12
 

N
et

zk
ab

el
, 2

 m
, m

it 
N

et
zs

te
ck

er
 A

rg
en

tin
ie

n 
Ty

p 
K

10
 4

50
 0

13
 

N
et

zk
ab

el
, 2

 m
, m

it 
N

et
zs

te
ck

er
 A

us
tra

lie
n 

Ty
p 

F
10

 4
50

 0
14

 
N

et
zk

ab
el

, 2
 m

, m
it 

N
et

zs
te

ck
er

 C
hi

na
 T

yp
 L

10
 4

50
 0

15
 

N
et

zk
ab

el
, 2

 m
, m

it 
N

et
zs

te
ck

er
 Is

ra
el

 T
yp

 L
10

 4
50

 0
16

 
N

et
zk

ab
el

, 2
 m

, m
it 

N
et

zs
te

ck
er

 It
al

ie
n 

Ty
p 

E
10

 4
50

 0
17

 
N

et
zk

ab
el

, 2
 m

, m
it 

N
et

zs
te

ck
er

 S
üd

af
rik

a 
Ty

p 
D

10
 4

47
 0

56
 

Ha
lo

ge
ng

lü
hl

am
pe

 8
V 

/ 2
0W

, L
2



13LEICA M50, M60 & M80

180

88
.5

124
51

180

12
4

Leica M50

176

98

12
2

51

Leica M60

75

177.5

13
3

54

119
13

3

177.5

11
9Leica M80

109

54

10
6

150

10
6

109
54

15
0

11
9

52

122

11
9

147

14
7

122

52

109

54

17
0

214

17
0

109
54

21
4

Alle Maße in mm

45°-Tubus

Geradtubus

Binok ErgoTubus®



14

205

205

90105

277

390

220

27
7

39
0

54

54

66 87

43
6 

   
 

13
4

30
0

32
1 31

5

278

54

301

278

119116

30
1 

   32
2 

  

24
  

43
6 

   
 

51
4

50
0

255

Leica M50 
mit kleiner Auflichtbasis, Durchlichtuntersatz,  
Leica L2 Beleuchtung und Binok-Tubus 45°

Maße in mm

Leica M50
mit großer Auflichtbasis und ErgoTubus® 45°



15LEICA M50, M60 & M80

278

301

278

119116

30
1 

   28
8 

   

32
4 

 
24

  

33
0

54

54

66

255

340     

43
0

85

154 154

10
6

21

50
0

29
0

42
060

6

356

Leica M60 
mit großer Auflichtbasis und Binok-Tubus 45°

Leica M80
mit Durchlichtbasis TL3000 ST und Binokularem ErgoTubus®



16

220

54

170

500

173

26
0

34
5

54

709

260

54

794
330

173

230

598

34
547

0

220

54

Leica M50 
mit kleinem Schwenkarmstativ und Binok-Tubus 45° 

Leica M80
mit Schwenkarmstativ Standard und Binok-Tubus 45°

Maße in mm



17LEICA M50, M60 & M80

257

400

292

600

369

m
in

. 2
90

83
.4

28
.5

m
ax

. 4
2063

1

54

60
0

100

331

109

m
in

. 2
90

m
ax

. 4
26

30
0

42

231

54

257

33
1

Leica M80 
mit Leica LED2500 und Binokularem ErgoTubus®

Leica M80 
mit Universalbasis XL, XL-Extension und Binokularem ErgoTubus®



www.leica-microsystems.com

Leica Microsystems – ein internationales Unternehmen mit einem 

kompetenten weltweiten Kundendienstnetz:

Die fruchtbare Zusammenarbeit „mit dem Anwender, für den Anwender“ ist seit jeher Grundlage für die Innovationskraft von Leica  Microsystems. 

Auf dieser Basis haben wir unsere fünf Unternehmenswerte entwickelt: Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science und 

 Continuous Improvement. Diese Werte mit Leben zu erfüllen, heißt für uns: Living up to Life. 

Leica Microsystems ist global in vier Divisionen tätig, die in ihrem 

jeweiligen Segment zu den Marktführern zählen. 

LIFE SCIENCE DIVISION

Die Life Science Division von Leica Microsystems erfüllt die Bild-

gebungsanforderungen der Wissen schaft mit höchster Innovations-

fähigkeit und technischem Know-how für die Visualisierung, Messung 

und Analyse von Mikrostrukturen. Durch ihre Vertrautheit mit 

 Forschungsapplikationen bringt die Division ihren Kunden den  

 entscheidenden Vorsprung in der Wissenschaft.

INDUSTRY DIVISION

Mit hochwertigen und innovativen Bildgebungssystemen für die Be-

trachtung, Vermessung und Analyse von Mikro strukturen unterstützt  

die Industry Division von Leica Microsystems das Streben ihrer Kunden  

nach höchster Qualität und Ergebnissen. Ihre Lösungen werden bei 

industriellen Routine- und Forschungsanwendungen, in der Material- 

wissenschaft und Qualitätssicherung, in der Forensik und bei  

 Schulungsanwendungen eingesetzt.

BIOSYSTEMS DIVISION

Die Biosystems Division von Leica Microsystems bietet Labors und  

Forschern in der Histopathologie eine umfas sende Produktpalette in  

höchster Qualität. Diese Palette umfasst für jeden Arbeitsschritt in der  

Histologie das ideale Produkt – sei es für den Patienten, sei es für den  

Pathologen. Für die gesamte Laborumgebung stehen hochproduktive  

Workflow-Lösungen zur Verfügung. Mit kompletten Histologiesys - 

temen, gestützt auf innovativer Automatisierung und Novocastra™- 

Reagenzien, fördert die Biosystems Division eine bessere Patienten - 

versorgung durch schnelle Durchsätze, verlässliche Diagnosen und eine  

enge Zusammenarbeit mit dem Kunden.

MEDICAL DIVISION

Die Medical Division von Leica Microsystems unterstützt Mikro - 

chirurgen in der Patientenversorgung und stellt ihnen als innovativer  

Partner qualitativ hochwertige Operationsmikroskope für aktuelle und  

zukünftige Belange zur Verfügung.

10IDM12020DE

Ryf AG
Bettlachstrasse 2 · 2540 Grenchen
t 032 654 21 00 · f 032 654 21 09
www.ryfag.ch

microscopes · metrology · imaging


